
з галузі знань

за спеціальністю
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II.ЗВЕДЕНІ ДАНІ ПРО БЮДЖЕТ ЧАСУ, тижні

I

II
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/ Леонід Уривський /

387 05 22,5 288 126

18

ПВ5 Освітній компонент 2 К-Каталогу 2

2

2

2 3

18 54 4

36

6 180 72 108

66ПВ4 Освітній компонент  3 К-Каталогу 2 4

2 2 54 1836

ВСЬОГО ВИБІРКОВИХ: 2

ПВ2 Освітній компонент  2 Ф-Каталогу 2 120

ПВ3 Освітній компонент 1 К-Каталогу 

480

420

ПО8 Робота над магістерською дисертацією 3

31890

3 14 420

18
Практикум з іншомовного професійного 

спілкування
2 1

3 36

72

ЗО 2 Навчальна дисципліна з проблем сталого розвитку

72ЗО 3

5

60

3 90

18 242
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2 2

Разом нормативних ОК циклу загальної підготовки 0 4 0 4

2

2

3 90 3

7144 0 114
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36

36 18

2
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1.2. Цикл професійної підготовки
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Дослідницький (науковий) компонент

ПО 1 Моделювання мікро- та наноструктур

Теоретичне 

навчання

Виконання дисер- 

таційної роботи та її 

захист

12

К
у
р

с

Вересень Жовтень ГруденьЛистопад

Дипломне проектування Дипломне проектування та випускна атестація

1.1. Цикл загальної підготовки

72

12 1513

1 рік 4 місяця 

бакалаврана основі

Семестр

        IV.  ВИПУСКНА АТЕСТАЦІЯ 

(зазначається освітній ступень)

Червень Липень

 (назва )

Травень

Випускова   кафедра

Серпень

Екзамена-

ційна 

сессія

Загальна кількість 

66

0

V. План освітнього процесу

(підпис)

1. НОРМАТИВНІ освітні компоненти

3654

ЗО 1 Інтелектуальна власність та патентознавство

7

12 90

Кількість заліків 

з них: курсових проектів

курсових робіт

(підпис)

016126

5

2

24,0362

36

169556,5

67,5 2025

5

120

Практика
Кані-

кули

 Атестація  

випускників

8

Переддипломна практика

Наукова робота за темою магістерської дисертації

1

2

Разом

Кількість   годин

Назва 

практики

1

7

675

2 120

4,5

18

10

4

54

10 11

2

14

Семестри

36 52

8 18

Переддипломна

практика
3 8 Робота над магістерською 

дисертацією

Захист магістерської 

дисертації

Розподіл аудиторних годин на тиждень за 

курсами і семестрами
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а
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Назва навчальної дисципліниТижні
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                   III.ПРАКТИКА

Форма  атестації випускників

(екзамен,дипломний проект,(робота)
Семестр

I курс II курс
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Е
С

Т
S

ПО7

1 2

18 18

16

4

17

Кількість тижнів у семестрі

Навчальна дисципліна з менеджментуЗО 4

1,2ПО6

2

Е
к
з
а

м
е

н
иОсвітні компоненти

(навчальні дисципліни, курсові проекти 

(роботи), практики, кваліфікаційна робота)

Контрольні заходи

за семестрами

1 6

З
а

л
ік

и

53 4

2. ВИБІРКОВІ освітні компоненти

2700 24,1 0,0866 1834

2

270

578

Радіотехнічний

магістр з телекомунікацій 

та радіотехніки

4,6

Кваліфікація  

0

3

Березень Квітень

                                                                          І. Графік освітнього процесу

К
у

р
с

5 2

      Форма навчання

Радіоконструювання та виробництва радіоапаратури

172 Телекомунікації та радіотехніка

Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки

очна (денна)
(денна, вечіня, заочна (дистанційна), екстернат)

                                                    НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО"

Строк навчання

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ

17 Електроніка та телекомунікації

      (назва освітньо- ступеня) (шифр і назва галузі знань)

(прийому  2020 року)

                       НАВЧАЛЬНИЙ   ПЛАН

Факультет (інститут)

(код  і  назва спеціальності )

4

92

54 36

Разом нормативних ОК циклу професійної підготовки

Освітній компонент  1 Ф-Каталогу

3622

ПВ1 2

ВСЬОГО НОРМАТИВНИХ:

2

92

0

4

Разом вибіркових ОК циклу професійної підготовки

3 288

2 4

5 22,5 675

120 54

0

14

54

135

________________ Михайло ІЛЬЧЕНКО

протокол № ________

"____" _______________ 2020 р.

Січень Лютий
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КПІ ім. Ігоря Сікорського

Вченою радою

ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова Вченої ради              за освітньо-професійною програмою (спеціалізацією)

Підготовки Магістр

М
о

д
у

л
ь

н
а

к
о

н
т
р

о
л

ь
н

а

Ш
и

ф
р

 з
а

 О
П

3

1 5,5 83165 82 36

ПО 2 Інтелектуальна обробка даних 1 1 4 120 54 18 36 66 3

ПО 3
Новітні технології виробництва радіоелектронної 

апаратури
1 1 4 120 54 36 18 66 3

ПО 4
Матеріали мікросистемної техніки та 

наноелектроніки
1 1 4 120 54 36 18 66 3

18ПО 5 Наноелектроніка. Мікро- та наноотпика 1 1

В.о. завідувача кафедри  Декан факультету
(підпис)

1

Голова НМК

4 120 72 36 18

Кількість екзаменів 

(П.І.Б.)

/ Руслан Антипенко / /Євгеній Нелін/ 

(П.І.Б.)

(П.І.Б.)

Х

ПО 1
Курсова робота з дисципліни "Моделювання мікро- 

та наноструктур"
1

48 4

1 30 0

2.1. Цикл професійної підготовки (Вибіркові освітні компоненти з факультетського/кафедрального  Каталогів)

30 Х


